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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais
Reitoria

PORTARIA Nº 4855/IFMG, DE 08 DE SETEMBRO DE 2026

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Estatuto da Instituição, republicado com alterações no Diário Oficial da União
do dia 03/02/2026, Seção 1, Páginas 150 a 153, considerando o que consta no
Processo nº 23208.003839/2026-16, resolve:

Art. 1º Designar o(a) Comissão  Organizadora do Processo seletivo
para ingresso de estudantes no curso de Pós-graduação Lato Sensu (PGLS) à
distância em Ensino de Ciências e Matemática Convênio UAB/ IFMG – Sede Ofertante
IFMG Campus Bambuı.́
, composto(a) pelos servidores abaixo relacionados:

Nome Matrícula Função
TIAGO DE BRITO CRUVINEL 2309907 Membro
JULIA ALVES RODRIGUES CARVALHAL 1109665 Presidente
LETICIA ALVES DA SILVA 2397935 Membro

Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

